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摘要(译)

超声波传感器包括振动板，第一电极，压电体和第二电极。第一电极层
叠在振动板上，其在第一方向上沿振动板的表面具有长度，并且在与第
一方向正交的第二方向上具有沿振动板的表面的宽度Wbe。 。宽度Wbe
不大于长度。压电体层叠在第一电极上并且在第二方向上具有宽度
Wpz。第二电极层叠在压电体上。第一电极的宽度Wbe与压电体的宽度
Wpz之间的比率Wbe / Wpz不小于0.1且不大于0.8。
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